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Основная информация о деятельности ПИШ

Основной целью ПИШ МИЭТ является 
подготовка высококвалифицированных 
инженерных кадров для электронной про-
мышленности во взаимодействии с профиль-
ными высокотехнологичными компаниями, а 
также создание научно-технического задела 
для развития критически важных технологий 
проектирования и производства электрон-
ной компонентной базы.

Основные задачи ПИШ МИЭТ: 
подготовка высококвалифицированных 

кадров в области разработки средств авто-
матизированного проектирования (САПР) и 
специального технологического оборудова-
ния (СТО), основанная на принципе вовлече-
ния обучающихся в проектную деятельность 
под руководством ведущих ученых и кон-
структоров отрасли; 

разработка и реализация комплексных на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских проектов, в том числе на базе или с 
участием высокотехнологичных компаний; 

реализация механизма коммерциализа-
ции РИД, созданных при участии обуча-
ющихся ПИШ МИЭТ во взаимодействии с 
предприятиями-партнерами; 

развитие сетевого взаимодействия с инду-
стриальными партнерами с целью решения 
отраслевых запросов на подготовку кадров 
и выполнение НИОКР; 

создание системы ранней профориента-
ции школьников, включая комплекс образо-
вательных, профориентационных и конкурс-
ных мероприятий.
Образовательная деятельность ПИШ МИЭТ 
отличается применением инновационных 
подходов к подготовке высококвалифициро-
ванных инженеров. Реализуются уникальные 
программы высшего (четыре программы 
магистратуры, в 2025 году осуществляется 
набор на две программы бакалавриата) и до-
полнительного образования (21 программа), 
направленные на комплексное формирова-
ние компетенций, востребованных совре-
менным рынком труда. По запросу отрасли 
разрабатываются новые программы допол-
нительного образования для обучения со-
трудников предприятий. Студенты привлека-
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интерактивные киберфизические модели 
оборудования, симулирующие технологиче-
ские процессы;

интерактивная VR-лаборатория «Термиче-
ская диффузия» – виртуальное пространство 
лаборатории термической диффузии, вклю-
чающее интерактивную киберфизическую 
модель горизонтальной диффузионной печи 
«СДО-125» и обеспечивающее симуляцию 
технологического цикла.

Особое внимание ПИШ МИЭТ уделяет при-
влечению талантливых ребят из числа 
школьников. Для этого проводится большое 
количество профориентационных меро-
приятий (Школа проектирования ЭКБ, дни 
открытых дверей, «Ночь ПИШ», мастер-клас-
сы, ежегодные хакатоны и др.), благодаря ко-
торым ребята знакомятся с увлекательным 
миром электроники и выбирают профессию 
будущего.
Таким образом, ПИШ МИЭТ охватывает весь 
цикл подготовки специалистов — от началь-
ной стадии выбора профессии до форми-
рования готового профессионала, облада-
ющего всеми необходимыми навыками и 
компетенциями для эффективной работы в 
стремительно развивающейся отрасли оте-
чественного приборостроения.

  

ются к работе в научно-исследовательских 
лабораториях, приобретают практические 
навыки, выполняя задания, поставленные 
реальными промышленными партнерами. 
Также предусмотрена практика и стажиров-
ка на ведущих предприятиях отрасли, что 
позволяет углублять теоретические знания и 
приобретать бесценный профессиональный 
опыт. 

Одним из ключевых направлений в рамках 
научно-исследовательской деятельности 
ПИШ МИЭТ является разработка специ-
ального технологического оборудования 
и технологических процессов для произ-
водства ЭКБ совместно с индустриальны-
ми партнерами. Уже в процессе обучения в 
ПИШ МИЭТ формируются команды студен-
тов, которые под руководством наставников 
создают научно-технический задел в ключе-
вых направлениях развития отечественной 
микроэлектроники.

ПИШ МИЭТ совместно с партнерами соз-
дает уникальные образовательные и на-
учные пространства, предназначенные 
для осуществления студентами как образо-
вательной, так и научно-исследовательской 
деятельности (создано семь научно-иссле-
довательских лабораторий и три специаль-
ных образовательных пространства).
Особое внимание уделяется использованию 
прорывных технологий, ускоряющих подго-
товку высококвалифицированных инженер-
ных кадров, поэтому в 2024 году были от-
крыты три инновационные VR-лаборатории. 
Эти интерактивные комплексы погружают 
студентов в реалистичные цифровые симу-
ляции реальных производственных линий:

интерактивная VR-лаборатория «Ионная 
имплантация» – виртуальное пространство 
производственного участка ионной имплан-
тации для выполнения элионных процессов 
при производстве изделий микроэлектрони-
ки;

интерактивная VR-лаборатория «Фотоли-
тография» – виртуальное пространство про-
изводственного участка фотолитографии, 



Описание ключевых продуктов, 
создаваемых ПИШ:

Описание ключевых услуг, 
предлагаемых ПИШ:

Ключевые услуги ПИШ МИЭТ:
реализация широкого спектра образова-

тельных программ, направленных на под-
готовку инженеров высокой квалификации, 
— бакалавриат, магистратура, дополнитель-
ное профессиональное образование (ДПО), 
включая повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку в различ-
ных формах сотрудничества с индустриаль-
ными партнерами; 

оказание консультативной поддержки 
предприятиям отрасли; 

проведение аналитических исследований; 
организация практики и стажировки для 

обучающихся. 

Программы ДПО разрабатываются совмест-
но и по запросу представителей ведущих 
компаний, заинтересованных в повышении 
качества персонала. За полтора года де-
ятельности ПИШ МИЭТ такие программы 
успешно освоили специалисты АО «НТО», 
АО «НИИТМ», АО «НИИМЭ», ООО «Радио Ги-
габит», АО «НПП ЭСТО».

Кроме образовательной деятельности ПИШ 
МИЭТ успешно участвует в выполнении на-
учных исследований и разработке новых 
технологий – как выполняя конкретные раз-
работки по инициативе заказчика, так и уча-
ствуя в совместных проектах с партнерами. 

ПИШ МИЭТ активно поддерживает развитие 
молодежи и реализует ряд программ, моти-
вирующих творческое мышление и иннова-
ционную активность студентов: организует 
ежегодные викторины, конкурсы и хакатоны, 
проводит конференции и форумы для обсуж-
дения последних достижений науки и техно-
логии, обмена опытом между студентами и 
специалистами индустрии.
Для учащихся 8–11 классов реализуются 
образовательные программы по направ-
лениям:

«Основы цифровой схемотехники»;
«Проектирование деталей машин».

Занятия проводятся в течение учебного года 
и в летний период в формате интенсивов. 
Программы сочетают теорию и практику, что 
позволяет школьникам не только понять, как 
работают устройства, но и научиться созда-
вать их своими руками.

Передовая инженерная школа МИЭТ фор-
мирует целостную экосистему, охваты-
вая весь путь становления специалиста от 
школьной скамьи до зрелого инженера-прак-
тика, оснащенного всеми необходимыми ин-
струментами для успешного продвижения в 
профессиональной среде.

Передовая инженерная школа МИЭТ «Сред-
ства проектирования и производства 
электронной компонентной базы» ведет 
активную научно-исследовательскую дея-
тельность, направленную на достижение 
технологической независимости в процес-
сах проектирования и производства элек-
тронной компонентной базы.

1. Одной из приоритетных задач является 
создание полноценных отечественных 
систем автоматизированного проектиро-
вания (САПР), позволяющих разрабатывать 
микросхемы и электронные компоненты без 
использования зарубежного программного 
обеспечения. На данный момент создаются 
специализированные СФ-блоки, модули и 
инструменты, способные конкурировать с 
иностранными аналогами и поддерживать 
отечественную электронную промышлен-
ность.

2. Ведутся активные исследования в обла-
сти приборно-технологического модели-
рования, необходимого для производства 
интегральных схем. Выполняются проекты 
по разработке и техническому проектиро-
ванию программы приборно-технологиче-
ского моделирования кремниевых КМОП и 
BCD-технологий. Одновременно проводится 
разработка алгоритмов для моделирова-
ния базовых процессов микроэлектроники, 
таких как ионная имплантация, окисление, 
диффузия, нанесение и удаление слоев ма-
териалов.

3. Большое значение имеет направление, 
связанное с разработкой и производством 
отечественного технологического обо-
рудования для микроэлектроники. Целью 
этих исследований является изучение тех-
нологических процессов и конструкций 
модулей оборудования для реализации про-
цессов отечественной литографии. Ученые 
из ПИШ МИЭТ создают прототип установки 
электронно-лучевой литографии, которая 

позволит производить высококачественные 
микросхемы с высоким разрешением. Сре-
ди особенностей разработанного прототипа 
установки важно отметить следующие: кла-
стерное строение стенда; возможность вы-
полнять полный цикл литографии с исполь-
зованием стенда; увеличенную вакуумную 
камеру РЭМ; наличие системы проектиро-
вания литографических элементов; возмож-
ность моделирования процесса литографии.

Деятельность Школы осуществляется в тес-
ном сотрудничестве с государственными 
структурами, университетами и ведущими 
предприятиями отрасли, что обеспечива-
ет эффективное внедрение инноваций и 
удовлетворение текущих потребностей 
рынка.



О проекте «Передовые инженерные школы»
Реализация инициативы социально-эконо-
мического развития «Передовые инженер-
ные школы» (проект ПИШ) в период с 2022 
по 2024 годы осуществлялась в рамках фе-
дерального проекта «Передовые инженер-
ные школы» государственной программы 
«Научно-технологическое развитие Россий-
ской Федерации». 

С 2025 года была обеспечена преемствен-
ность мероприятий проекта ПИШ путем их 
включения в федеральный проект «Универ-
ситеты для поколения лидеров» националь-
ного проекта «Молодежь и дети».

Сегодня в России действуют 50 передовых 
инженерных школ, расположенные в 23 ре-
гионах, во всех восьми федеральных окру-
гах.

Целью проекта ПИШ является обеспечение 
высокопроизводительных экспортноориен-
тированных секторов экономики высококва-
лифицированными кадрами для достижения 
технологической независимости страны.
 
Программы развития ПИШ включают ме-
роприятия по обеспечению условий для 
создания нового типа инженерной подго-
товки, осуществления прорывных разра-
боток и исследований, направленных на 
решение задач, соответствующих миро-
вому уровню актуальности и значимости 
в приоритетных областях технологиче-
ского развития Российской Федерации.

Подготовка кадров в ПИШ ведется по самым 
востребованным для российской экономики 
направлениям: цифровые технологии, ми-
кроэлектроника, фотоника и приборостро-
ение, биотехнологии и генная инженерия, 
искусственный интеллект, ядерная энерге-
тика и технологии, нанотехнологии и нано-
материалы, атомное машиностроение, ме-
дицинское приборостроение, авиационная 
и ракетно-космическая техника, химическое 
машиностроение и технологии, техника и 
технологии кораблестроения и другие.

В рамках реализации перечня поручений 
Президента Российской Федерации к 2030 
году будут созданы не менее 50 передовых 
инженерных школ (дополнительно к уже име-
ющимся).

На базе передовых инженерных школ 
создаются:

Передовые инженерные школы — 
инвестиция в будущее технологического 
лидерства России!

Один из важнейших принципов создания и 
функционирования передовых инженерных 
школ — непосредственное участие в проек-
те индустриальных партнеров. 

Данная кооперация оказывает влияние на:

трансформацию инженерного 
образования в России;

создание и реализация новых 
образовательных программ 
университетов в целях подготовки 
кадров, отвечающих запросам

учет видения «инженера новой форма-
ции» высокотехнологичными компания-
ми и удовлетворение их потребности 
в кадрах;

повышение квалификации профес-
сорско-преподавательского состава 
и административно-управленческих 
команд, участвующих в образователь-
ном процессе;

повышение квалификации инженеров, 
уже работающих на предприятиях и 
передающих свой практический опыт 
обучающимся путем наставничества.

1 Лаборатории и опытные 
производства.

современным 
высокотехнологичным 
оборудованием;

высокопроизводительными 
вычислительными системами;

специализированным прикладным 
программным обеспечением.

2 Цифровые, «умные», виртуальные
(кибер-физические) фабрики,
которые оснащаются:

Интерактивные комплексы 
опережающей подготовки.3 Сайт ТГ канал

реального сектора экономики;

Они оснащены:


